












































































专利名称(译) 蒸镀装置、蒸镀方法和有机EL显示装置
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IPC分类号 H05B33/10 C23C14/04 H01L51/50
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优先权 2010290149 2010-12-27 JP

其他公开文献 CN103238374A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

依次配置有蒸镀源(60)、限制板单元(80)、蒸镀掩模(70)。限制板单元具
备沿一个方向配置的多个限制板(81)。限制板单元的规定限制空间(82)的
面(83)和限制板单元的与蒸镀源相对的面(84)中的至少一部分，由相对于
基部(85)能够装卸的至少一个外面部件(110、120)构成。由此，能获得能
够在大型的基板上形成端缘的模糊受到抑制的覆膜的维护性优良的蒸镀
装置。
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